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Przedmiotem wynalazku jest chlodzony czujnik
tensometryczny, przeznaczony do pomiaru szyb-
kozmiennych ciSnien gazcwego oSrodka o pod-
wyzszonej temperaturze.

W znanych konstrukcjach podobnych czujnikéw,
o tym samym przeznaczeniu, stosuje sie bgdZz po-
miar odksztalcenia S$cianki, stykajgcej sie jedng
strong z osrodkiem, ktérego ci$nienie sie mierzy,
badZz tez pomiar odksztablcenia elementu, ktéry
nie styka sie bezpos$rednio z badanym o$rodkiem,

lecz réwnowazy calo$é lub cze$§é nacisku na mem- -

brane, oddzielajgcg ten o$rodek od elementu po-
miarowego.

Obie metody posiadajg istotne wady. Stabe lub
zle przewodnictwo cieplne kleju i podkladki ele-
mentu tensometrycanego sprawia, ze chiodzenie
§cianki jest malo skuteczne w miejscu makleje-
nia tensometru, ktéory wskutek tego pracuje w
podwyzszonej temperaturze. Temperatura ta mcze
prowadzié do elastycznych odksztalcen kleju, co
obniza dokladnosé pomiaréw, lub nawet je unie-
mozliwia.

Druga metoda, polegajgca na wprowadzeniu ele-
mentéw posredniczagcych w przekazywaniu obcig-
zen, prowadzi z reguly do konstrukeji o miskie]
czestoSci drgan wlasnych, ograniczajacej zakres
stosowalno$ci czujnika do pomiaru zmiennych
ciSnien o czestosSci jeszcze nizszego rzedu. )

Celem wynalazku jest wyeliminowanie wad zna-
nych urzadzen do pomiaru ci$nien.
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Cel ten zostal osiggniety przez skonstruowanie
takiego czujnika, za pomocg ktérego umozliwia
sie osiggnigcia wysokiej czestotliwosci drgan wlas-
nych mechanicznego ukladu pomiarowego,

Chtodzony czujnik tensometryczny do pomiaru
ci$nien wedlug- wynalazku jest tytulem przykla-
du wykonania przedstawiony na rysunku.

Czujnik stanowi korpus 1, w ktéorym wykonany
jest okrggly otwor, zamkniety cienkg membrang 2,
umocowang na przykiad przy pomocy odksztalco-
nego plastycznie pierscienia 3. Wewmngtrz konpusu
1 membrana 2 jest podpierana za pomocg trzpie- |
nia 4. Trzpien ten ma kanaty 5, doprowadzajace,
poprzez koncoéwke 6, czynnik chiodzacy do wmne-
trza czujnika. Trzpien 4 sklada sie z czeSci 7 do
wkrecania w korpus 1, tarczki 8 podpierajgcej
membrane 2 oraz z kolumny 9, lgczgcej tarczke 8
z czescig 7.

Tarczka 8 ma S$rednice niewiele mme]sza od
otworu w konpusie 1. Kolumna 9 posiada o§ prze-
sunietg mimo$rodowo w stosunku do osi tarczki 8
Na kolumnie 9 mnaklejone-sg elementy tensome-
tryczne 10, polgczone przewodem omiarowym 11.
W trzpieniu 4 jest umocowana koncéwka 12 odpro-
wadzajaca czynnik chlodzacy.

Przy obcigzeniu membrany 2 ci§nieniem bada-
nego ofrodka powstajg w kolumnie 9, wskutek
mimoérodowego przesuniecia jej osi, naprezenia
od zginania i §ciskania, powodujgce odksztalcenia
mierzone przez tensometry. Zastosowanie tarczki 8
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0 malej masie i sztywnej kolumny 9, pozwala ma
uzyskanie wysokiej czestotliwoéci gietnych drgan
wiasnych ukladu pomiarowego, przy zachowaniu
duzych odksztalcen wazglednych, a zatem przy du-
Zej warntosci sygnatu pomiarowego. Przeptyw czyn-
nika chlodzacego przez otwory wykonane w ko-
lumnie 9 wyklucza wplyw temperatury badanego
osrodka na zmiane oporno$ci tensometrow.

Tensometry 10 i ich przewody, igczace sie z ka-
*.Qlem 11, s przykryte warstwg izolacyjna, odporng
na deiatanie czynnika chlodzgcego.
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Zastrzezenie patentowe

Chlodzony tensometryczny czujnik do pomiaru
zmiennych ci$nien, wyposazony w cienkg uszczel-
niajagcg membrane, wykonang ze stali lub innego
metalu, podpartg jednostronnie tarczkg o $rednicy
nieco mniejszej od $rednicy zamknigtego przez
membrane otworu korpusu czujnika, polgczcng
z zamocowanym ‘w korpusie trzpieniem przy po-
mocy kolumny, znamienny tym, ze o§ wzdluzna
kolumny (9) jest przesunieta mimosrodowo w sto-
sunku do csi tarczki (8) i membrany (2), przy czym
wewnatrz kolumny (9) i tarczki (8) wykonane sg
otwory (5), stuzgce do doprowadzenia do wnetrza
czujnika czynnika chlodzgcego,
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